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Czwartek 29 czerwca 2017 
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9:30-11:00 Warsztaty Tribometr Profilometr optyczny 
Gęstościomierz i 
Lepkościomierz 

DMA/SVM 

 
Reflektometr/ calotest  Mikroskop SEM 

Nanotwardo-ściomierz/ 
Micro Scratch Tester 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 Warsztaty 
Profilometr 

optyczny 
Tribometr 

Nanotwardo-
ściomierz/ Micro 

Scratch Tester 
Mikroskop SEM 

Gęstościomierz i 
Lepkościomierz DMA/SVM 

Reflektometr/ calotest 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-15:30 Warsztaty 
Nanotwardo-

ściomierz/ Micro 
Scratch Tester 

Mikroskop SEM 
Profilometr 

optyczny 

Gęstościomierz i 
Lepkościomierz 

DMA/SVM 
Reflektometr/ calotest Tribometr 

15:30-16:00 Przerwa kawowa 

16:00-17:30 Warsztaty Mikroskop SEM Reflektometr/ calotest Tribometr Profilometr optyczny 
Nanotwardo-ściomierz/ 

Micro Scratch Tester 

Gęstościomierz i 
Lepkościomierz 

DMA/SVM 
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Piątek 30 czerwca 2017 
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9:30-11:00 Warsztaty 
Gęstościomierz i 
Lepkościomierz 

DMA/SVM 

Nanotwardo-ściomierz/ 
Micro Scratch Tester 

Reflektometr/ 
calotest 

Tribometr Profilometr optyczny Mikroskop SEM 

11:00-11:30 Przerwa kawowa 

11:30-13:00 Warsztaty 
Reflektometr/ 

calotest 
Gęstościomierz i 

Lepkościomierz DMA/SVM 
Mikroskop SEM 

Nanotwardo-ściomierz/ 
Micro Scratch Tester 

Tribometr Profilometr optyczny 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-15:30 Warsztaty Wykład dot. Nanoszenia powłok 

15:30-16:00 Przerwa kawowa 

16:00-17:30 Warsztaty Badania dodatkowe 


